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(54) VAKUUMGERÄT

(57) Ein Vakuumgerät umfasst mindestens zwei Va-
kuumpumpen (110,120) mit jeweils mindestens einem
Schmiermittelraum (112,114,122,124), der für ein
Schmiermittel zur Schmierung mindestens einer Kom-
ponente der jeweiligen Vakuumpumpe vorgesehen ist.
Ferner umfasst das Vakuumgerät einen zentralen Ein-

lass (150) für das Schmiermittel, der mit den jeweiligen
Schmiermittelräumen der Vakuumpumpen in Verbin-
dung steht, und einen zentralen Auslass (160) für das
Schmiermittel, der ebenfalls mit den jeweiligen Schmier-
mittelräumen der Vakuumpumpen in Verbindung steht.
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